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Projekt uchwaty RM ws. powotania Kom. Gen.
Sekcji Polskiej EXPO 2020

Projekt uchwaty

Projekt uchwaty ma na celu powotanie Komisarza Generalnego Sekgji Polskiej Swiatowej Wystawy
EXPO 2020 w Dubaju w ZEA, co bedzie rownoznaczne z wyrazeniem zgody na uczestnictwo Polski
w tej Wystawie. Wystawa EXPO w Dubaju odbedzie sie w dniach od 20.10.2020 r. do 10.04.2021 r.
pod hastem: ,,Connecting Minds, Creating the Future”.

Sktadanie uwag

- Projekt zostat skierowany do uzgodnien miedzyresortowych. Uwagi nalezy przesyta¢ na dwa

adresy: bozena.kujawa@mr.gov.pl, joanna.kowal@mr.gov.pl

- Termin zgtaszania uwag: 7 dni, do 11 grudnia 2017 r.
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